












专利名称(译) 制造有机发光显示装置的透明电极的方法和使用该透明电极的有机发光显示装置

公开(公告)号 US20140217368A1 公开(公告)日 2014-08-07

申请号 US13/935354 申请日 2013-07-03

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM HUN
PARK JIN WOO
CHOI JAI HYUK

发明人 KIM, HUN
PARK, JIN-WOO
CHOI, JAI-HYUK

IPC分类号 H01L51/52

CPC分类号 H01L51/5203 H01L51/0021 H01L51/5206 H01L2251/306

优先权 1020130012939 2013-02-05 KR

其他公开文献 US9048452

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

用于制造有机发光显示装置的方法包括在腔室中安装要形成透明电极的
基板和作为形成透明电极的源的SnO构件，将氩气和氧气注入腔室中，
并蒸发SnO构件沉积在基板上。
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